
■卓上で金属ナノ粒子を高速生成。
■任意の材質。合金生成も可能。
■1nm～任意サイズ
■試験用ウエハの模擬コンタミ生成に。

豊富な対応材質

VSparticle社 G-1

発生原理

ナノ粒子ジェネレーター

単分散パーティクル

単分散粒子発生

描線、触媒、
成膜、多孔膜、
表面処理、
機器評価、
毒性試験 etc.

SEM画像と応用分野

分級器との組み合わせにより、任意
サイズの単分散粒子発生が可能静電分級器

（DMA）
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